HPE_CIEF cone sensitivityYg,,=100
Moz L dN=B21XFoz LN +B22Yro2 1N

10

7.9

5,0]

2,9

0,0

400

+Boazro2 | dN)
sz -0,4170 1,1772 0,0786A=540
D65:E1M gy | d)=102,03
XFOZ_L,S:O’2144
Yro2_L,§°0,2621

D65

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




HPE_CIEF cone sensitivityYg,,=100
Moz L dN=B21XFoz LN +B22Yro2 1N

10

7.9

5,0]

2,9

0,0

400

+Boazro2 | dN)
sz -0,4170 1,1772 0,0786A=540
D50:I gy | dN)=97,76
Xgop_L,70,2422
Yro2_L,¢°0,3033

D50

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




HPE_CIEF

Meg2 L dA)=
10 By
79
50F--- -

2,9

0,0

400

cone sensitivityYq, ;=100

=B21Xroz2 1 dN)*+B2Yroz_ 1 dN)

+Boazro2 | dN)

-0,4170 1,1772 0,0786A=540
PA40:ST gy | dA)=93,92
Xpo2_L0,2749
Yro2_L,§°0,3325

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




HPE_CIEF cone sensitivityYg,,=100
Moz L dN=B21XFoz LN +B22Yro2 1N

10

7.9

5,0]

2,9

0,0

400

+BogZroz_L,dM)
sz -0,4170 1,1772 0,0786A=540
A00:iggy | 1)=88,86
Xgo2_L,70,3513
Yro2_L,$°0,3969

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




HPE_CIEF

Meg2 L dA)=
10 By
79
50F--- -

2,9

0,0

400

cone sensitivityYq, ;=100

=B21Xroz2 1 dN)*+B2Yroz_ 1 dN)

+Boazro2 | dN)

-0,4170 1,1772 0,0786A=540
E00:ZM gy | {A)=99,94
XFo2_L0,2320
Yro2_L,$°0,2683

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




HPE_CIEF cone sensitivityYg,,=100
Moz L dN=B21XFoz LN +B22Yro2 1N

10

7.9

5,0]

2,9

0,0

400

+Boazro2 | dN)
sz -0,4170 1,1772 0,0786A=540
CO0:Z1MTggp ( N)=102,58
Xeo_L,70,2136
Yro2_L,§°0,2486

Coo

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




HPE_CIEF

Meg2 L dA)=
10 By
79
50F--- -

2,9

0,0

400

cone sensitivityYq, ;=100

=B21Xroz2 1 dN)*+B2Yroz_ 1 dN)

+Boazro2 | dN)

-0,4170 1,1772 0,0786A=540
POO:SMT gy | dA)=96,83
XFo2_Lg=0,2561
Yroz_L,§°0,2974

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




HPE_CIEF cone sensitivityYg,,=100
Moz L dN=B21XFoz LN +B22Yro2 1N

10

7.9

5,0]

2,9

0,0

400

+Boazro2 | dN)
sz -0,4170 1,1772 0,0786A=540
QO0Zrfigg, | N)=103,72
Xeo2_L,570,2110
Yro2_L,$°0,2389

Q00

500 600
wavelengthA /nm

CE480-5A 1




